


































































































































































专利名称(译) 用于样品制备和分析的集成流体装置

公开(公告)号 EP1440168A2 公开(公告)日 2004-07-28

申请号 EP2002802084 申请日 2002-10-25

[标]申请(专利权)人(译) DSO国家实验室

申请(专利权)人(译) NTU VENTURES PTE. LTD.
DSO国家实验室

当前申请(专利权)人(译) NTU VENTURES PTE. LTD.
DSO国家实验室

[标]发明人 YAP PENG HUAT ERIC
GONG HAIQING
CHEN LONGQING

发明人 YAP, PENG HUAT ERIC
GONG, HAIQING
CHEN, LONGQING

IPC分类号 G01N33/53 B01L3/00 B01L7/00 C12Q1/68 G01N1/00 G01N1/28 G01N33/543 G01N37/00

CPC分类号 B01L3/5027 B01L7/52 B01L2200/0605 B01L2200/10 B01L2300/044 B01L2300/0681 B01L2300/0861 
B01L2300/0864 B01L2400/0403 B01L2400/0406 B01L2400/0448 B01L2400/0475 B01L2400/0487 
B01L2400/06 B33Y80/00 C12Q1/68 G01N1/28 Y02A50/54 C12Q2565/629

代理机构(译) STEVENS，JASON PAUL

优先权 10/279627 2002-10-24 US
60/335875 2001-10-26 US

外部链接 Espacenet

摘要(译)

本发明涉及一种装置，包括具有至少一个测定站的基板。所述至少一个
测定站具有至少第一测定站通道和至少第二测定站通道，并且所述第一
和第二测定站通道各自分别与所述至少一个测定站连通。该装置具有至
少第一和第二多用途通道的布置，分别与第一和第二分析站通道连通。
第一多用途通道和第一测定站通道具有内部表面特征，其有助于通过其
传导样品溶液。至少一个样品流体入口与至少第一多用途通道连通。至
少一个隔离介质入口与至少第一和第二多用途通道连通。所述至少一个
第二多用途通道具有不利于所述样品溶液传导的内表面部分。
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